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				プラズマ技術で未来を切り拓く
株式会社 魁半導体
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レンタル

									
								
						

						各種プラズマ製品をレンタルいたしております。弊社技術スタッフによる実験をご要望の方はオプション料金にて対応させていただいております。
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						小ロットから定期・大量ロットまで対応可能です。ご要望に応じた処理（真空プラズマ、大気圧プラズマ、UV処理）いたします。
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					装置販売・レンタルの流れ
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お見積り

							

							まずは、本サイトまたはお電話より、お問い合わせください。速やかにお見積りをさせていただきます。
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								デモ処理（評価）

							

							お客様がご希望される場合に限って、デモ処理に対応しております。デモ処理を通して製品評価をいただけます。
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							お客様がご希望される場合に限って、装置レンタルに対応しております。レンタルを通して製品評価をいただけます。
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								ご発注

							

							お見積り（ご希望の方はデモ処理や装置レンタル）にて弊社製品を気に入ってくだされば、ご発注となります。
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						プラズマにおける基本情報、弊社の技術資料、材料別改質事例、実験レポート掲載しております。プラズマのリーディングカンパニーである魁半導体より、プラズマ関連の情報を公開しております。
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						about us

						魁半導体について

					
					プラズマの
リーディングカンパニー

				

				
					
						魁半導体は大学や企業、研究機関などの研究者が注目する革新的な技術「プラズマ」に特化した高い技術を持つ専門メーカーです。
我々は、2002年に京都工芸繊維大学発のベンチャーとして学内創業しました。

						プラズマ技術は一流の名脇役。我々は、その様に考えております。
プラズマ技術単体で成せる事よりも、ご活用頂く事で新たな技術の創出や、クオリティーの向上に役立つなど、補助(脇役)技術として活用されている事が非常に多いのは紛れもない事実です。
決して主役では無いもののプラズマが【キーテクノロジー】と言われる所以は、そのためです。
魁半導体は、この技術を軸に幅広いネットワークや多くの知見(情報)を駆使し、研究開発から生産現場に至るまで、産業の発展に大きく貢献いたします。
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